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要約 【利用分野】

微粒子製造塗布装置、微粒子塗布方法および微粒子含有薄膜に関するもの。

【発明の内容】

微粒子を球状に近い形状にするとともに、所望の位置に微粒子を塗布すること

ができる微粒子製造塗布装置を得る。そのために、微粒子を含有する微粒子分

散液２０を封入する分散液保持室１２と、微粒子分散液２０に超音波５１を印

加する超音波印加手段と、分散液保持室１２から微粒子分散液２０を吐出する

ノズル１４と、を備え、分散液保持室１２は、超音波印加手段によって超音波

５１を印加された微粒子分散液２０が分散液保持室１２内で複数反射するよう

に反射構造を有する。
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